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^H«**fe**J: :(d) # £ S£ yf rfn Jjf t£ a 1, £ tL # 
& *f 4± it & • 




*1tB*: 
a#j : 

a#j : 



E9 » □#lM«t£.4fr&*#;K'H*h: 
^#B£: 



^# a #4 : & 



JL - (1) 

[ f a ^/r 4 ^ ft #r 41 M ] 

# IB * # Bfl ^ - n. U £fc $ % ® -&( Multi -layer 
Ceramics ; MLC ) M It. t& i£ *L ^ & • $1 ft %} % M to - & M 
& A # £ m ^ fa m & & m fc( Low-Temperature Co-fired 
Ceramics; LTCC ) it $L ^ i£ ^ & & . 

[ & ifr ft #r ] 

ft ( WLAN ) ' I f sic « IEEE802. 1 1 * & 41 * ft 9 • *p 

° «fc ^ £ ^ £ ffij -r ' & m. >& ^ & ( rf& i f ) *i 

# 3l # it # » J^Ti^^jRF IC frRF m to. fib • i| ^ ^ T A 
(SAW Fi Iters ) •**±tfr/fc#4Lifc-fr## f j L ttjrfc, 

^ * ' # JL * *GSM ^ f& « I* ft #4-5 *RF * flo * & afc & 
S3 • M. to £ m £ tit #CDMA *f » € > 2J-RF * fl& * i& i&L 
»**#**.* i&5*«.Ji - BAA^ATp-Jti^n^ia^ 
*b # # -fc . © ^ it # # jSfr ^1 «fc ifc # 60 ^ ft ' 5 *«J £ 
* £ & « * 4t « 60 ^ its IMF A ft- St. j* • 

& © 4£ & B a a X ( SAW Chip ) _L # t « . - & $ & & 
$m#i*t%m&l&n ( Interdigi tal Transducer; IDT 

& « -T * it *J1. 7-1. 9 GHz ft * * • Jty & 5t # 45.0. 5 # m A 
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i » &WiSLW (2) 

& • ifc £S & # # # & - - ^ffij-r-^^^i§l/zm • it -ft. 4* *. 

© * & n % ft & m ' t s 2 a t &d i ^ - & a & m. #] m 
g ft & ± *b m & ^ o & m $l m & (4 # & . * © J£ 

Sfc 7t # fa T ' Jg, M # " S#lrftJi^3i.4*ji&i£fJj$ 
^T#^.^LlL^^.^i-t ( Her me t i c Seal) « # £ 1 HB 

^ *f i£ it M fa 7F M m ° i£ £f JR. it 1 0 % & & T - £ J& 
12 . ffl««*-4t«*Sfe7t#13 ' ffittSK12i**-4E*i 
14 - W ft « 1 6a -16b M6c«A-TJCJtl8^f^jft - - ^£ fa 

"T - i*;£4fcl4«£.IS4Wa&«l6a -16b - 1 6 c -fit ffl ffl -£ # 

# *L # ' fa tg Tl £ 1 8 Bfr T * 19 -£ # m- % & *h • ^^T4^ 
4 *L /£ • #5- i£ ^ & 1 4 _L 4t fa i% ± # - # $ #J 2 0 - ffl « & 

* 1 3 a - 3N-^Si*JSfegl3baAitl*^*13c - S£ it # 
36-1 3c i% $ * &22 fa i£ J. ft £fi & ^24 • J. n. ft ^ & g. 
A**HP4**26«te*ii. . te4*tt*.«*j&7t#134fa« 

X * $L it & ^ ^ > HJifcb ' e**#£-*.#.* J ?-&*-aL$45.- 

IfrGotoh # A 4^ H -* *•] # 6, 4 1 7, 0 26 * 4ft # T - * r a 
#J 3" j£ i4 & 5. - ^. *i 4k fa J£ & it #" Acoustic Wave 
Device Face-down Mounted on a substrate" j * & fa # 
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i - (3) 
Ji - 

^^2amm^ ' fa JbGotoh % K ffi ffi tf 4l £ © $ & tL 

*#-*.fl&£&/G#32 - tt***i&/c#32^e,^-«tE 

* ^3 2a - ##^ftjfeg32btt,a.xil#ft*£32c - ^ tg it *# 

32b a A it J* ft ^32c ^ A sq - m - ^ « 4 3 6 ft ft ^ ^ t* « 

* 34 _h • a ^ /fc - «. $ ^ £ #£38 > #w^*tie*.*£j&. 
7t #• 3 2 i # f& ^ do ( main active surface ) 3 2 d 
Att#ft32ftj|&IS32b • If K ^ #. 4- £ 2b SI > « it J* ft $ 
32c ft €'f±itft-&&t «40 » Igfiiif £M0 ft T £ i* * 
**34tt Att<S**36 • « f 44 it ft J. - * ^42 « ^ ft 

* (circuit traces ) 44 _L - tt*fl&*$fc7fc#32*4»*tt 
<& MUbump) * «40 ift ft £ t* £ 4*42 * a&ft *M4 ft • ft* 

- * * « * 4 48 ■ fl « Jt*rA#» AAfirjt^^A-flE • 
AS fl& ' Gotoh *A/9fft^4L*Mt**^e,AA^*^ 

^ £ «38 ^ It a ^ h $L m ' 3? 2b SI #r tf - # £ « -ft & ^ 

t ^ ^ t * i f - A-4i«J«A'fb*«*j4LJi^j&^ > a rfo 

& & & JT & ' + * — 

A ffl # Sq ft ' fl£ 4& jft it # 4. o 



i > frWZLW (4) 
[ «fl J*3 S- ] 

it & i* 4L # * ■ tt^*e.-^^4»*»T : ( a ) ft ft - A £ 

t & ^ * * ; ( b ) $km-$>%mit&tiL>fa * * - w » « 

*t -fa 9 — # & ^ t£ ej ^ . £ ^ ^ #j ^ ^ ^ t £ 
*i6t*«Att«Lltfl?-#4 :(c) £Jl-J!*;t*M&7 

^ ' * ® $ *&- M M ft i& 03 >15J ft ^ ^ — £ - it # t& 41 

& it & - 

*n m ' Tsum-fc&flrmmTF > & n tt m t • 
[ 3r 3- ^ ] 

% tf #- # % 3 n . *^**4*^«-^4L**SK^.*t 

«. ^ it 3* # 7F m " m t A tt: - A /* *#50«A-|J|HJ 

* ^52 ■ * t tt a a a J! 7t #50 _L ft * # - 4t * t 5&54 « A 
«L it « 9 - ft ^56 ; m * & « £ - # ^56 ft to *MS * « 
^5 4^^.^: > J. ft & t£ & © « % i± i£ ft . J£ fl| « « i#. 
ft t s& ( *. « ) ; *itt£*mfe4fc;te5 24L4l*53 
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i - (5) 

ft ^60 #, to « EJ 5 8 4L *h * > ffij A tt a s a >j 7C #50 ^ * 
1® £ - ft ^-56 *§ # « - ^ tt > * « ft * ^52 4l S53 _t » 
I*- T tt 03 ag5 8 - tt # A 48 * - ft ^60 « A tt * ©53 i* # 
' * Sfe # - 0- * 6 2 • fl&ttJ*^62iiHfA*-*S*#J» • 
*» £4 S| /*f ttt . 1% % tt §> % m % &. ;fe52 «t 41 tt » 4 62 ^ 

^p- © ^ m ° 

^ 9 3 m t ■ tt£*ftfc4tfc5 2**#;jfc*fc*iii**. 
2S-6 4 (via conductor) A « *t 4@ £ — ft &6 0 3 € 
it ft • ffittafttttitiift i&64 #.ff^Ml^ : £* ^52 © 
* *. « *h *P ft ^66 i£ ft • ( *. S tf 

) it ft ° 

tt a a a £ 7t #50 A tt £ J§ m % * ^52 H n ft & a^F - tt 
it « 9 - ft ^56 ft. if- # ft ^60 rfn *i jfi . ft tt 

B a a Ji 7t #50 A ift £ 4 * £ £ ^52 |^^|62«,#«f | 
ft ^ ' J£ ft # tt * © t 2&54 #A^tt093n58i«^j£-£je 
68 ' *o 3? 5 ® 7F - 

tt *. 4@ g — ft ^6 0 ^ * ® Ji <& it # * # - 4 70 

' tt*4 70*fl«ft*Att**t«*-#*5 6JlJfc$««. 
ft ^ ' ^ / t^a a a ^7t#50^tt^4l^t.*fe52^^ft^ 
ft ' it # -ft H £ *s -8- jfe it & 3- ^ ft. tt & 4@ % - ft ^5 6 to 

* • 3 *h ' * tt a a a £ 7G #50 A tt £ 4 ft £ £ ^52 _L » ft. 
§*a-rt*P4fc*4 72 - ffi«»3fcA/y«AI»Jft«|L • *n tt 
****** 72 *t<ft4L#*H**$r o ttrt«p««4 72Ji • # 



3 
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i » &WtLW (6) 

*T ^ & - 9Y J% & t£ yf 7 4 - fflaJt*»it#3iAAfifjL*^\| 
« ' tfn f£ # If 74 & 4^ # # ^, m % m ° 

m i m-M ' ^ % w ^ $ m m % * ^5 2 ^ ^ & « 3? - 

*6 0 /tf « i± i£ & ^ ^ *t « it & ^64 ^ ^ ft * t* # ft f£ 
« ^ ^ W !fe * 4R52 * « i 4l — 7C #78 € <J± it • ^ $ 6 ® 

*4**.#«4lJiifcirafe«t ' * t tt a a a £ 7G # <& * - 

* © * & it # - fl& i£ t 2& % $ - $- ft gsi & & fi ° ah M 

© t S£ ^ a a B It it # • : ;S £ it # * ft ft ^ ( MEMS ) it 

^'Ufe^r^ffl^#f4Jp : a -lb IS ( ALN ) * to & % « 
-& (LTCC ) « |ft 4 * ft ft ft CMLCC ) « A JMb ( AL 2 0 3 ) 

« ^ * t> ^ # # # - ^r-r>jSffi^^#^4Lir«&^j 

T ?»] ^ * : (a) 4t # - a a a # it # - 

**«*-#*tt^tt*flj«*4L^Jl(t • £ t fft. <& ft 

* 1£ -fSI ^ - & & ffij - *f> £[S f 2ft. f 'l± it & ' iff] n a a a K 

>c##*»*fl&*&7t# (SAW Devices) > *t it # « 

A * # it # * ; ( b ) *«-#^m*A*L'A**-Da« 
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i » tfrwatw (7) 

tt A £ 7t # it # i ( d ) || * it J» * rfij ^ tt B a B >j 

^«l^*4R!f^*^ • tett*»«i&#jfc;*ttBJ>flfl&## 

- £ • & £ll*^-g-J&i£4*#5£fl&te«;j£&^£_£t!k 

tt**«*J=.4**|fcft4ft?rj§£-.fc ( Au ) * # * * ifc # 
*h © o ^ ^ as ( b ) t ' «>>#W3t**i^^i*3i9r - <ft i ^ 

a tt ca ^ - & it & . tt^^m*4fc*L^ftffl4L#Jtt*» : a 
4b is up ) * 4& * % m a c ltcc ) * & & & n 

(MLCC ) «A«,ftlS (Ai 2 0 3 ) - 
tf7fc#*tt#*«fe4fc4R_t ' fll « Jg. % A ft sx & m m t 

^ ^ « • tttrt^^«^4L###*^ , rfii 1* fl» « « t* 

£ 1 ^.2a Ab SI /9f tf . 3*»4fc**&AJ{ ft ^ # & 

* ' **-fc.***-#*«*jfcA;i _L it * I DT t « J8L it J* 

• *n ^ # _L > *tl DT £>F,t£ 

ift i # m • # B ^ « m z % m % # m- ( mlc ) » 

* « * ( TLCC ) #*#*A**4fc#ttft#rJi.--AiJ& 
t" ' B M £ M m z £ w Jt£(Green Sheet) ft #f _L T it f 'J &J 
ft * # A *P ^50 pi* . ' # A ^ © 
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i - (8) 

Miffi ik £ #LTCC ft T ' & to jam • # 3 - 3" © . 

M. 'J? 300 fim¥]&£. • W ^ S'j - ^ §(j ^ ^ 
#45. • ^a*100^m^^L^^^W!itw»fl6-S- • M to & % 
GM£%m%wmt£g&-%. • ^ j& i£ £i ^ & 3 0 0 # m 

• JR. ifc - * ' «*-&##raS£tt#-fc.-;ffr-t 
8£^^*i*ls]t£tt#4l®£IDT ffl & 6<j £ >TS| ( *u $ 7 - 8A 
9 S| )-*'&-WirsiiCrt#*Hl ( Via Conductor ) j£ ^ 
( Inner Conductor ) » M T 4& -fB #J * # • #'J ffi it 

$ 8 JSL 9 ffl • *>*^*JI£^ftjB!*6(i 

*"ii^1Ti£3£rt&^**.*fctt • itb «t tf Jfr it ^ fc © * & a 9 a 

£ M$L&&5b$li%tiL #f(SMT) j& ffl # jp. - £ >{ ^ -t UL it £ 
^i4(CSP, Chip-Size Scale Package) - 

& » # ^ i* £ * ft ft & ^ ^ # jfr ' J. ^ ^ 
# — t£ ># ^ 8 0 i& & Tl >f ^ J§£ _L *r - >'|i) o 8 2 » f£ a 8 2 ^ 
^ Jfc T * SL 3r ^ . -k * W • m ® & ' & *fc ffl a S- #j Jl £ 
>fc # 4l Jffc ' *a g 7 @ #r ^ • 3. Ik & A % tr m a 82 r% % 

w m & & & % & ft m ^ w m ± % ft & ft & . — £ 

^84 ■ rfc i& £ 4 j«9 ft & ^84 -fc.*#jft#-E7« 
86 • *> # 8 © /sff- • ^ T # I'J ' U £ & & & & _L fa & 

& % $L $k M & ift $1 51-8 8 ' fflW^^ife^f*fj^8^4L^'f±i4^. 

« - *>#9nAfjFft*-tt>i # 4 ffi ft & & ^ % J* 'ik > 
#J M £ 9 ° 

h£ ^ *'J m H^lftt (Multi -layer 
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i - (9) 

Ceramics; MLC ) ■ £&%.fa}£.&)&fQ%jiffi 
(Low-Temperature Co-fired Ceramics; LTCC ) $L i& & 

* * * & it # (SAW Devices) & & & ite. Jl #s * 4b # M 
& 0 dfc # & £P # ' # jsj £ *b £ ft 7t # (Chip Device) 

* & # - *'J # ^ # */! #J #T -& #f ' * -ft -*T it f 'J a a a X fL -t «. £f 

& #t i& (Chip-Size Package) » ^Jt^«»7C#6^i6M|£ 

« ^ * 5r m % 7F ' «$ * it ^ « « m £ 

* # a/! > ftlTllUti^ • >£. * JK j» ^ #■ ^ 4L # # *a & 
® ft ' ♦V'ft-S-fc-SLjttjr&.ffrafc • m itb 4^ ^ m 4L ^ ti & 11 




r m & ibs '4- tt w ] 

% i m : ^4na*t*s 

4i M © 7F & S » 



& 7C # #J a * ^ £f & & it 



41 £'J © tf * ffl - 



$ 3 SI : #&*#*.#-^^*#£j£4Lit&;ftift^#7F 



141 : *A-#^«***LBJiJ*^of^*Jfl5*B • 
-&'J © 7F 8} ° 

* 6 ffi : # £ a 4dt * # 3^ £ - f 1 #.J 4i # s ^ if & # 

it #J G& 7F ffil 0 



H7 



£ 8 B| : *7B4L#*Wfc**L*.*.J*7F* 
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% 9 m ■ ih A - « Ji £*tt£&4&*ftJ* & • * & #i # 4l 



IS ft tfc afl : 

10 *f It # & 

13 & fi * ifc tg # 

1 6 a - 1 6 b - 1 6 c #J ffi 
18 n Jt 

2 2 & 

2 6 ft £p 4fr 

3 2 

32b # « 35! 4A 3S 

3 4 Jg, >f 

4 0 a J& % & 
44 t 5& & & 

4 8 ft % %%%% 

5 2 # 4 ffe & ft 

54 ^ a % s& 

5 8 oa ^ 
62 0- % 

6 6 3£ 
70 & % 

74 ^ A ft « 4 



12 £ 
14 A ft 

2 0 & ftf 

2 4 ft £p # & 

3 0 4f & *t & 
32a M € * ft 
3 2c it & ^ ^ 

3 6. ft ti >f 
42 * ft 

4 6 

5 0 a a a it # 
53 ft © 
56 % - & «. 
60 £ - # ^ 

6 4 It it Ml & 
68 £ 

7 2 ft *p # ; 

7 6 $t s& 
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' #, * # - ej m u 3l & m % — 

« « 48 £ - & & ; 

&&nm%fihmm£ > e H ^ & & m z m m it m, %l % % & 

it fa £ - & * is ?i *t -fin $ — & t «f± it # - 



2 * ^t*##»JIEB*l^|4L^*.*ttt4ai***-« 

3 > ^ tf * *j |£ ij % 2 4 ^ ^ & . * t t* *. « 9 - & 



4 > «. f tf # *[ g U 9 l ^ ^ * & , & * m B % K ft # ft 4 
/t SAW ) — 



( Interdigi tal Transducer; IDT) 
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5 * «t***JJ£H*l«4L^* - * t tt A * 7t # <& & # 

~ -f « 7G # - 

6 * ^ t tf # m & BO 9 1 m 4l ^ . & t B a B £ 7t # #, -4 

- * * 7C # o 



7 * «*#*#IJ£flB*l*4L#*.* + ttA>i7t#<ft* 

- -S & 7C # - 

8 * t «■ + *'J la IS 9 1 X * &t ' # t tt A £ 7t # A A 

- #t ** « (MEMS ) it # - 

9 > m t if ± *.j m m $ i ^ ^ ^ ^ , % t tt w % & ^ ^ # 

# * It 4b is f ALN ) Me, S # t ^3 | ( LTCC ) * % & 
& m % ( MLCC ) "a *Ub is ( AL 2 0 3 ) UJ8Lfifr*#ftm& 
^ # M t i| iti • 

« * * * tt a B a AS it#*tt***fc4fc;fcjL » ffl « * & A # 

># * ,# . /a u it ^ to # & 5. a m jL ?K ^ « o 
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# 5. ^ ^ 9 - ti >f w m fr - m o . 4:^ j» ^ ?h d 4lti 
># w & & *t >f * *r >s m 4 4 ffib it *t & > a # # ss 

13 > t If *>J |g, g] % 1 2 iff 4L - *tt;M^^Ui^ 

14 ^ - *$**tffljB4L|^«!e*fc4i^* ' £ & ^ T 

n ■ 

m m. *? - ti # m _l *t - a ; 

# fi7 it ^ t ^ " 

15 * fit t tt 3- *'J la gj £ 1 4 j£ 2r * • £.*ta>JS|a*.*Bjfc?r 

. ■& & & m ffi & - 

16 * t tf # *J M ffl » 1 4 « 4L * . * + tt«fc&*L*L# 
# # & ft 4b is ( ALN ) - -ft a ^ % W ( LTCC ) * ft- £ 

& fl ( MLCC ) ax A *. 4b is CaT)o 3 ) a A A ^ # ** ^ * 
& ^ # t it fb • w 
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